XISkip Software

Zur Reduktion der Belichtungszeit bei Negativ-
oder Flexoplatten

Zielsetzung

X!ISkip beschleunigt den Belichtungsvorgang Uberall dort, wo das Bild und nicht der Hintergrund
ab-gebildet wird. Typischerweise ist dies der Fall bei Flexo-Ablationsplatten und negativ
reagierenden Schichten wie Atzresist oder bei Negativ-Offsetplatten.

Hauptfunktionen

Alle nicht druckenden Bereiche werden Ubersprungen, wie dies in der folgenden Abbildung mit
.Skip” dargestellt ist.
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Nur die blauen Bereiche werden bebildert, dazwischen gibt es einen schnellen Vorschub.

Vorteile

— Reduktion der Belichtungszeit
— Senken der Betriebskosten
— Gleiche hohe Qualitat und Produktionssicherheit
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